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(57)【要約】

【課題】サイラトロンの代替となる、高速スイッチング

可能な、高電圧大電流パルスを生成するパルス生成装置

を提供する。

【解決手段】本発明は、複数のサイリスタが直列に接続

され前記サイリスタをゲート電流ゼロでスイッチさせる

アバランシェ回路と、前記アバランシェ回路の最下段に

トリガー信号を供給するトリガー回路と、前記アバラン

シェ回路の複数の前記サイリスタに均等に印加電圧を供

給する均等電圧供給回路からなり、

前記アバランシェ回路の最下段に前記トリガー信号が入

力されることによって、

前記サイリスタがオン状態になり、前記アバランシェ回

路が絶縁状態から低抵抗状態へ移行する前記スイッチン

グ回路に、外部電源から直流高電圧が印加されることで

、

負荷に高電圧、大電流の高速パルスを生成することを特

徴とするパルス生成装置とした。

【選択図】図５
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